
                                       2026 年 4 月吉日 
SEAJ 専門委員会 委員 各位 

一般社団法人 日本半導体製造装置協会  
 
 

２０２５年度ＳＥＡＪ活動成果報告会のご案内 
 

拝啓 陽春の候、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は当協会の活
動にご理解を賜り、誠にありがとうございます。 

さて、一般社団法人日本半導体製造装置協会（SEAJ）では、本年度も Zoom ウェビナーによるライ
ブ配信にて「活動成果報告会」を開催いたします。 本報告会は、当協会における全委員会活動の集大
成を一度にご覧いただける貴重な機会です。各専門委員会の熱気ある報告の様子を、ぜひ WEB にてご
視聴ください。窓口ご担当者やご関係者はもちろん、SEAJ 協会活動にご興味をお持ちの多くの皆様に
ご参加いただけますと幸甚に存じます。今年は、Web 参加の方にも slido を用いて発表委員会への採
点投票を行っていただく参加型としております。皆様のご参加をお待ち申し上げます。 

敬 具  
 
 

記 
 

1. 日  時：２０２６年 6 月 4 日(木) 13:30（接続開始 13:00）～17:00 
2. 開催方法：対面または WEB（Zoom ウェビナー）  

※会場参加は委員会メンバーと理事のみとなります。 

会 場：ナガセグローバル人財開発センター（渋谷区千駄ヶ谷 4-8-13） 
3. タイムテーブル：  ※発表 5 分（録画）＋質疑応答 2 分＋採点 1 分 

13:30－13:35 開会挨拶 
13:35－13:40 運営委員長説明（主旨、採点方法等） 
13:40－13:43 投票練習  
13:44－14:32 (1) 直轄/事業企画部（1.半導体調査統計専門委員会（以下、専門委） 2.FPD 調

査統計専門委 3.広報専門委 4.貿易専門委 5.人財開発専門委 6.物流専門委） 
14:32－14:48 (2) 環境部会（7.環境情報専門委 8.エネルギー効率利用専門委） 
14:48－15:03 休 憩 (採点の進捗により休憩時間の変更あり) 
15:03－15:27 (3) 安全サポート部会（9.サービス専門委 10.安全専門委 11.安全教育専門委） 
15:27－15:59 (4) 技術部会（12.装置制御技術専門委 13.検査専門委 14.リソグラフィ専門委 

15.ウエーハプロセス専門委） 
15:59－16:06 (5) 特別プロジェクト（16.セミコンプロジェクト） 

— 発表表彰・講評・受賞委員長挨拶 — 
★ ご出欠（「会場参加」 or 「Web 参加」 or 「欠席」）の回答を 5 月 8 日(金) 迄に事務局委員会担

当者へご連絡くださいますよう宜しくお願い申し上げます。Web ご参加の場合は、後日参加 URL
をお送りいたします。（※Web参加の発表者・サブ発表者はパネリスト登録のメールが届きます。） 

★ 会場の都合で、運営委員・専門委員の方へのみ「会場参加」をご案内しております。会場の定員を
過ぎる場合、Web 参加をお願いさせていただく場合がございますのでご了承ください。 

★ 委員以外の方のご案内サイト：https://www.seaj.or.jp/about/event/year/event_4004.html 
 

担 当： SEAJ 事務局 太田・後藤 

2026/5/1【重要】プログラム発表順序変更

のお知らせ︓発表順序に一部変更がござい

ました。 

当初の予定では最後を予定しておりました

「運営委員会直轄/事業企画部」の発表を

最初（1 番目）に変更し、以降の発表順

を順次繰り下げております。 

最新のタイムテーブルは以下の通りです。ご

確認のほどよろしくお願い申し上げます。 

（※「運営委員会直轄」は「直轄/事業企

画部」へと名称を変更いたしました） 

https://www.seaj.or.jp/about/event/year/event_4004.html

